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       先端技術セミナー2016 学生ポスター賞 
 

 平成 28 年 3 月 4 日、イーグレひめじに於いて高産産業科学技術研究所主催の先端技術セミ

ナー2016 が開催されました。「学生ポスター賞」は本セミナーのポスターセッションに於いて

優秀な発表を行った学生に授与されます。 

 学生のポスター発表を対象に、高度産業科学技術研究所教員およびセミナー参加者（学生を

除く）による投票を行った結果、本年のセミナーでは以下の 3 名が「学生ポスター賞」を受賞

しました。受賞者には宮本修治所長から賞状と記念品が授与されました。 

 
l 高松 大樹 君 (兵庫県立大学工学研究科 M1) 

   「フッ素化DLC薄膜表面への軟X線照射効果」 

l 橋本 拓 君 (兵庫県立大学工学研究科 M1) 

   「集光型コヒーレントスキャトロメトリー顕微鏡によるEUVマスクの実欠陥観察結果」 

l 渡辺 雅紀 君 (兵庫県立大学工学部 B4) 

   「10nm領域のEUV干渉露光用透過型回折格子製作のためのレジスト技術の検討」 
 

  

   

先端技術セミナー2016 学生ポスター賞受賞式の様子 


